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E“@’ E I I Sie bendtigen Unterstitzung? Kontaktieren Sie uns heute!

optics | worldwide Tel.: +49 (0) 721 6273730 E-Mail: sales@edmundoptics.de

Fax: +49 (0) 721 6273750 Chat: www.edmundoptics.de/contact

www.edmundoptics.de/laser-optics



Edmund Optics USA | Asien | Europa

LASERLINSEN

Antireflexbeschichtungen fiir Laserlinien

s 266nm V-Coat
355nm V-Coat
405nm V-Coat

s 5320m V-Coat
633nm V-Coat
785nm V-Coat
980nm V-Coat
1064nm V-Coat

Reflectance (%)
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Bezeichnung Grdflenspekirum (mm) Brennweitenbereich (mm) Material Beschichtungen (nm)
PCX Linsen mit Laserlinienbeschichtung 5-50 7,5-750 N-BK7, N-SF11, N-SF5 405, 532, 633, 785, 980, 1.064, 1.310, 1.550
PCX Linsen fiir Laseranwendungen 6-25 12- 250 Quarzglas 266, 355, 532, 1.064
Priizisionsasphiiren fiir Laserlinien 15-25 125-30 Quarzglas 355, 532, 1.064
/20 PCX Linsen 25 50-150 Quarzglas unbeschichtet, kundenspezifisch
PCX Zylinderlinsen 6-50 6-150 N-SF11, N-BK7, Quarzglas unbeschichtet, kundenspezifisch

UNSERE BELIEBTESTEN LASERLINSEN

PRAZISIONSASPHAREN MIT AXIKONS

LASERLINIENBESCHICHTUNG Erzeugt eine ringformige

Standard & kundenspezifisch, Naherung eines
von UV bis IR Besselstrahls
Hohe Zerstorschwellen Erhaltlich konkav & konvex

fur die Kontrolle des

NA von 0,42 bis 0,6; ab Lager Laserstrahls

verfugbar & sofort lieferbar
Unbeschichtet sowie mit Anti-
reflexbeschichtung erhaltlich

MIKROLINSENARRAYS LINSEN FUR LASERDIODEN-

Erzeugung von nicht- BARREN

gaul3schen Linienmustern Beam Twisters™

Ideal zur Licht- Fast Axis Kollimatoren
homogenisierung . .

Slow Axis Kollimatoren
Ausgezeichnete Eigenschaften

zwischen 193 nm und 2,5 ym

WWW.EDMUNDOPTICS.DE/



Edmund Optics USA | Asien | Europa

LASERSPIEGEL

e Prazise dielektrische Beschichtungen, optimiert fir Hochleistungs-Laseranwendungen und Breitbandanwendungen
e | aserspiegel mit hohen Zerstorschwellen fur die gebrauchlichsten Laserwellenlangen erhaltlich
e Plan-, Fokussier und Spezialspiegel, erhaltlich mit metallischen Beschichtungen

Dielektrische Laserspiegel fiir hohe Laserleistung ~ Grofienspektrum (mm)  Oberfliichengenavigkeit Substrat Beschichtung
Laserspiegel 12,5-50 M10 Quarzglas Nd:YAG, Excimer, Argon-lon, Dioden
verlustarme Laserspiegel 254 M8 Quarzglas Nd:YAG, Ti:Saphir
breitbandige Laserspiegel 12,5-50,8 M10 Quarzglas v, vis, IR
Gires-Tournois-Inferometer-Spiegel 254 M8 Quarzglas Yb:YAG, Yb:KGW
. J . Ti:Saphir, Er:Glas,
Ultrakurzimpuls-Laserspiegel 254 M3 Quarzglos Viterbium-dofiert
Metallische Spiegel fiir niedrige Leistung Groflenspekirum (mm)  Oberfliichengenavigkeit Substrat Beschichtung
Polierte Oberfliichenspiegel 5-100 A4, 0/8, /10 Floatglas, Quarzglas Aluminium, Gold, Silber, dielekirisch
Oberflichenspiegel aus Floatglas 5-408 4-6\ Floatglas Aluminium, Gold
Spiegel mit Metallsubstrat Groflenspekirum (mm)  Oberfliichengenavigkeit Substrat Beschichtung
Breithandige IR Laserspiegel 25-50 M0 Kupfer Gold
Metallspiegel 254-76,2 A/4 RMS Aluminium Aluminium, Gold
off-axis Parabolspiegel 254-101,6 M4 RMS Aluminium Aluminium, Gold
0 Typische Laserspiegel-Beschichtungen Metallische Spiegelbeschichtungen
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NEU TECHSPEC® Nd:YAG
LASERSPIEGEL

O 0 - 45° Einfallswinkel

O Absolute Reflexion bei Designwellenlange > 99%
O Hohe Zerstorschwelle
O Erhaltlich fur 355, 532 und 1.064 nm
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VON UV BIS IR — DER RICHTIGE FILTER FUR IHRE WELLENLANGE

FILTERBESCHICHTUNGEN

Edmund Optics® bietet Prézisionsfilter fir die anspruchsvollsten
Anwendungen. Mit einer besonders haltbaren Beschichtung auf prazisem
Substrat setzen unsere Filter neue Mal3stébe. Filterbeschichtungen
kénnen fur Anwendungen entwickelt werden bei denen eine hohe
optische Dichte, eine hohe Transmission und eine steile Kante bendtigt
werden. Wir konnen kundenspezifische Kurzpass-, Langpass- und
Laserlinienfilter, Fluoreszenz Bandpassfilter, dichroitische Filter und
Notchfilter anbieten. Diese Filter sind sowohl in grofder Stlickzahl fir die
Produktion als auch als Prototypen erhaltlich.

Kontaktieren Sie uns, um mehr Informationen zu erhalten.

MOGLICHKEITEN FILTERBESCHICHTUNGEN

Abmessungen (& oder quadratisch) 2-1.000 mm
Substrat alle Glastypen
Spektralbereich 200 nm - 14 pm
Flankensteigung (Tso» bis OD > 4) <0,5%

Toleranz Kantenlage < 1% Abweichung, < 0,2% Sonderfiille

Blockung >0D 7, gemessen
Toleranz Neutraldichte 0D +5%
WL +1 nm

Bandbreite 1 nm - Breithand

Transmission > 95%, typisch

Reflexion 0,1-99,95%

Polarisation (S:P) 10.000:1

Zerstorschwelle bis 20 J/em? @ 20 ns Pulslinge

MIL-STD-810: 10 Day Humidity,

Haltbarkeit MIL-C-48497A, Abschtt 3.4.1

LASERFILTER — OPTIMIERT FUR IHRE WELLENLANGE

TECHSPEC® HARTBESCHICH-
TETE LASERFILTER ZUR
RAUSCHUNTERDRUCKUNG

Schmale Bandbreiten fir
Gas- und Festkorperlaser

Erh. Bandbreite f. Diodenlaser

HoheTransmission, OD 4,0,
und OD 6,0 Blockung

TECHSPEC® NOTCHFILTER

Blockung der Laserwellen-
langen > 0D 4.0 0. > 0D 6.0

Notchfilter f. mehrere Wellen-
langen ebenfalls lieferbar

Ideal fur laserbasierte
Raman-, Fluoreszenz- und
biomedizinische Systeme

Sie benétigen weitere oder ein

TECHSPEC® DICHROITISCHE
STRAHLKOMBINIERER FUR
LASERSTRAHLEN

Polarisationsunempfindlich

Harte gesputterte
Beschichtung

Ideal fiir Lasermikroskopie
und Durchflusszytometrie

TECHSPEC® RAMAN
LANGPASSFILTER

HoheTransmission zur Er-
kennung schwacher Signale

Starke Blockung (> OD 6,0) zur
max. Laserunterdriickung

Ideal flir die Raman-Spektros-
kopie o. Life Science-Gerate

Kontaktieren Sie uns: www.edmundoptics.de/contact

Europa
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LASERSTRAHLAUFWEITER

T [T

(11 TECHSPEC® Strahlaufweiter mit variabler Viergré3erung sind
auf die Minimierung von Geisterbildern ausgelegt und garantieren
wesentliche Leistungsparameter wie die Laser-Zerstdrschwelle

und Wellenfrontverzerrung des Gesamtsystems. 2
— Katie Schwertz, Ingenieurin fiir optomechanisches Design

TECHSPEC® LASERSTRAHLAUFWEITER
MIT VARIABLER VERGROSSERUNG

Stufenlose Vergréfierung 1-3X und 1-8X
Konstante Strahlqualitat durch den Verstell-
mechanismus mit nicht-rotierenden Optiken

Optische Daten auf Anfrage erhaltlich

TECHSPEC® LASERSTRAHLAUFWEITER
MIT FESTER VERGROSSERUNG

Sehr geringe Wellenfrontverzerrung

Fokussierung mit nicht rotierenden Optiken erhalt
die Strahlausrichtung

Kompaktes galileisches Design liefert hohe
Zerstorschwellen

- ab Lager verfiigbar und sofort lieferbar: www.edmundoptics.de/laser-assemblies
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SEROPTIKEN — FUR JEDE ANWENDUNG

LASER-STRAHLTEILER

Polarisierende und Polarisationserhaltende Strahlteilerplatten und -wirfel
Hohere Zerstérschwelle durch Ausfihrung mit optischem Kontakt

|deal fUr Laserinterferometer und Lasermikroskopie-Anwendungen

Laser-Strahlteiler GroBenspektrum (mm) Beschichtung (nm)
polarisierende Strahlteilerwiirfel fiir Laserlinien 5-50 488, 532, 633,780, 850, 980, 1.064
polarisierende Strahlteilerwiirfel fiir hohe Leistungen 127 355, 532, 1.064
nicht polarisierende Strahlteilerplatten fiir Laserlinien 254 355, 515 - 532, 770 - 830, 1.020 - 1.095
LASERFENSTER

Absolute Reflexion bei Designwellenldnge < 0,25%
Hohe Laser-Zerstorschwellen (>10 J/cm? bei 1.064 nm bei 10 ns)

Ideal zum Schutz von empfindlichen Komponenten und Arbeitsbereichen

Laserfenster Groflenspekirum (mm) Beschichtung (nm)
/4 N-BK7 Laserlinienfenster 5-50 405, 532, 633,785, 980, 1.064, 1.550
1/20 Laserlinienfenster fiir hohe Leistung 5-50 266, 355, 532, 1.064
Zinkselenidfenster 10-75 3.000 - 12.000 und 8.000 - 12.000

Zinksulfidfenster 12,5-50 3.000 - 12.000

LASER-POLARISATIONSFILTER

Beschichtete und kristalline Polarisationsfilter mit hohem Ausléschungs-
verhaltnis (> 100.000:1)

Prazise Verzogerungsplatten mit enger Verzogerungstoleranz von /350

|deal zur Kontrolle der Polarisation

Laser-Polarisationsfilter Eigenschaften Wellenlingenbereich
Laserlinienpolarisationsfilter fiir hohe Leistungen hohes Ausléschungsverhiltnis > 10.000:1 355-1.064 nm
Glan-Polarisationsfilter Erhiltlich als Taylor-, Thompson- und Laser-Ausfiihrung 220 - 2.200 nm
Beschichtete Polarisationsfilter fiir Ultrakurzpulslaser  Erhillich in reflekfiver und transmittierender Ausfishrung 750 - 1.090 nm
Verzogerungsplatten aus Quarz prizise VP nullter u. htherer Ordnung m. A/4- u. A/2-Verz. 266 - 1.550 nm
priizise Verzogerungsplatten nullter Ordnung Doppelbrechende Polymer Stacks m. A./4- u. 1./2-Verzégerung 488 - 1.550 nm
Brewsterfenster Unbeschichtet, ideal fiir den Einsatz in Laser-Cavities 632,8 nm
Radiale Polarisationswandler Wandelt lineare Polarisation in radiale oder azimutale um 632,8-1.030 nm

LASERPRISMEN

Einfache Systemausrichtung

Mehrere Ausfihrungen erhaltlich unter anderem anamorph, rechtwinklig
oder Retroreflektor

|deal fur Strahllenkung und Manipulation

Laserprismen Eigenschaften Material
rechtwinklige Prismen fiir hohe Laserleistung Einsetzbar zur 90° und 180° Umlenkung Q]u (gzglﬁ:lmliﬁi’hfffg::d
Dispersionsprismen fiir Ultrakurzimpulslaser Entwicke, um die Verl;(;el:egl:lgi:lelt]rukurzer Laserpuko 20 Quarzglas, LaKL213 und SF10
Anomorohische Prismennaare Umwandlung der elliptischen Strahlen von Dioden- N-SF11 mit 405 nm,

P P lasern in nahezu runde Strahlen NIR BBAR Beschichtungen
g Erzeugt eine prizise Strahlablenkung ohne Aus- Quarzglas und N-B
Keilprismen

wirkungen auf andere krifische Laserstrahl-Parameter mit VIS BBAR Beschichtungen
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WARUM SOLLTEN SIE MIT EO ZUSAMMENARBEITEN?

Laseroptik, entwickelt und hergestellt von EO, auf Lager und sofort verfligbar

Optische Beschichtungen mit hoher Laserzerstoérschwelle

Mehr als 125 Optoingenieure mit Erfahrung in Entwicklung, Herstellung und Anwendung

ISO 9001:2000 und Compliance-Programme, um die Anforderungen einer strengen Qualitdtskontrolle zu erfillen

Edmund Optics® bietet hochprézise Laseroptiken an, die ideal fir Prototypen-Produktion oder Industrie-Laseranwendungen vom ultravioletten bis infraroten
Spektrum geeignet sind. Zu unserer kompletten Auswahl an Laseroptiken erhalten Sie 24-Stunden Produkt-Support und das nétige Know-How. So finden
Sie immer die beste Komponente fir lhren Lasertyp, lhre Laserleistung und lhre Wellenlange. Da wir einen GroRteil unserer Optiken selbst entwickeln und
produzieren, kontrollieren wir den gesamten Produktionsprozess, vom Polieren und der Beschichtung bis hin zur Verpackung und der Messtechnik. So stellt
Edmund Optics® sicher, dass die gewéahlte Komponente |hren BedUrfnissen entspricht. Dariiber hinaus sind viele unserer Laseroptiken in Bezug auf ihre
Laserzerstorschwelle verifiziert und darauf ausgelegt, die Anforderungen von Hochleistungslasern in einer Vielzahl von Anwendungen zu erfillen.

WIE DURCH LASER VERURSACHTE SCHADEN
DIE SYSTEMLEISTUNG BEEINFLUSSEN

Die Laserzerstorschwelle (LDT) ist eine der wichtigsten Spezifikationen, die bei der Integration opti-
scher Komponenten in ein Lasersystem beachtet werden mussen. Ein Laser bietet im Vergleich zu
einer Standard-Lichtquelle viele Vorteile, wie beispielsweise die schmale Bandbreite, die niedrige
Divergenz und Kohérenz bietet. Aus denselben Grinden treten bei Einsatz von Lasern allerdings
auch sehr hohe Leistungsdichten auf, die empfindliche optische Komponenten beschadigen kon-
nen. Die Nutzung einer Optik, die nicht fir die Laserquelle in der Anwendung optimiert ist, kann zu
einem Abfall der Leistung oder durch den Laser verursachte Schaden an der optischen Komponen-
te fihren. Um durch Laser verursachte Schdden besser zu verstehen und die optimale Laseroptik
flr Ihr System zu wahlen, haben wir griindliche Prif- und Inspektionsverfahren entwickelt, die bei
EO zur Anwendung kommen.

Schadensbild durch Beschichtungsfehler, ver
Erfahren Sie mehr iiber das Testen von Laserzerstérschwellen: www.edmundoptics.de/Idt ursacht durch eine Laserquelle mit 73,3 J/cm?

Europa



Edmund Optics USA | Asien | Europa

E “’“ E I u n I Sie bendtigen ein Angebot? Kontaktieren Sie uns noch heute!

optics |worldwide Tel.: +49 (0) 721 6273730 E-Mail: sales@edmundoptics.de
Fax: +49 (0) 721 6273750 Chat: www.edmundoptics.de/contact

www.edmundoptics.de/laser-optics




